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Alkalmazott fizika az ipar szolgalataban

Néhany alkalmazasi teriilet:

e Fényforrasok

e Optikai méréstechnika

e Orvosi és biologiai eszk6zok
e Anyagtudomany

e 3D képmegjelenites

BMEotO mfizika
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Fényforrasok

LED: A nanotechnoldgia iskolapéldaja

e Kicsatolasi hatasfok javitasa
e Polarizalt LED fényforrasok
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Fényforrasok
LED optika és LED lampak (GE Hungary)
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Fényforrasok
Higanymentes kistlési lampak (GE Hungary)
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Fényforrasok
Orvosi es ipari lézerrendszerek (Lasram)
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Fényforrasok
Attoszekundumos fényforrasok (ELI ALPS)
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Optikai méréstechnika

Kodzeli infravoros spektrofotométer (Siemens)

Peltier-
vezérlés Near Infrared Process Spectrometer SINIS A
fulticomponent an alyse i i

kezelo felalet

PC/104 SBC VCO

+ elektronika

detektor
erosito

The rugged NIR process spectrometer for multicomponent
analyses of liquids and solids.

SINIS A optimises the quality control of raw materials

and products.
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Optikai méréstechnika
Félvezetdipari mérdberendezések (Semilab)
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Optikai méréstechnika
Kétfotonos pasztazd mikroszkdpia (Femtonics)

.....................................

Z-divergence setting &

Neuron m Gkodés valos
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Anyagtudomanyi méreések
Oxid félvezetd alapu gazszenzorok (Siemens)

Kutatasi témak: Ga 0,

eErzékenység vizsgalata ] 920K
eSzelektivitas tanulmanyozasa o004 CO+LmbarO,
eStabilitas vizsgalata :

CO+10mbarO2

: CO+O.lmbarO2

P .,(mbar)

Alkalmazasok :
eegestermeékek elemzése
elevegdminoseg vizsgalata
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Anyagtudomanyi méreések
Szilard és folyadéek elektrolit kondenzatorok (TDK)

eKutatasi témak:
eKapacitas novelese, szivargasi aram csokkentése
eUj dielektrikumok (pl. Nb,O¢, TiO,) alkalmazasa

mélység [nm]
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Anodosan oxidalt Nb félia mélységi profilja (SIMS nérés)
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3D képmegjelenités

Miciliiagasek:

QRIS thnan2mR fiasnosgikal keRek megiglenitése, akar miitét alatt
;gg%g AN ey is §E% el g oSz et valosi

ztatas: videojatekok,

(Holografika, Optimal Optik, BME Automatizalas Tsz.)
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Az egyiittmikodés formai

e Ipari K+F szerzodések

e Nemzeti és EU palyazatok

e Hallgatoi 6sztondijak

e Cimzetes tanarok az iparban

e Ipari eldadasok az oktatasban

e Kbz06s laboratoriumok

e VVegzett hallgatok katalizald hatasa
e Sikeres spin-off vallalkozas
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Koszonom a figyelmet!
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